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MINUTA  

Subcomité Académico del Campo de Conocimiento de Ingeniería Eléctrica 
Programa de Maestría y Doctorado de Ingeniería Eléctrica 

Reunión SACC 
25 de septiembre de 2018 

Asistentes 

Dr. Caleb Antonio Rascón Estebané 
Dr. Frédéric Trillaud Pigui 
Dr. Gabriel Eduardo Sandoval Romero 

Dr. Oleksandr Martynyuk 
Dr. Paul Rolando Maya Ortiz 
Mtra. Gloria Correa Palacios 

 

Asuntos tratados: 

Asunto Acuerdo 

Casos SACC 

 

Se revisaron los casos SACC del 18 al 25 de 
septiembre de 2018 

Alumnos de maestría: 
 Ramírez Carmona Ulises – Autorización para 

presentar el examen de grado (CON) 
 Garibay Martínez Alberto Ramiro – Autorización 

para presentar el examen de grado (INS) 
 Valverde Menchaca José Salvador – Registro de 

tutor y tema de investigación (ELE) 
 Mares Rodríguez Viridiana – Registro modalidad 

de titulación (TC) 
 Sánchez Omaña Zaira – Integración de jurado 

para examen de grado (TC) 
 Trujillo López Denisse Alejandra – Solicitud de 

apoyo al Latin America Optics and Photonics 
Conference (TC) 

 Hernández Sánchez Jesús – Solicitud de apoyo al 
2018 Autumn Meeting on Power, Electronics and 
Computing – ROPEC 2018 (SEP) 

 
Alumnos de doctorado: 
 Roldán Serrato Karen Lucero – Registro de 

articulo (INS) 
 Arana Hernández Oscar – Autorización para 

presentar el examen de grado (TC) 
 Burbano Abril Paul Andrés – Integración de 

jurado para candidatura (TC) 
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Asunto Acuerdo 

 Burbano Abril Paul Andrés – Autorización para 
presentar el examen de candidatura (TC) 

 Ramírez Guerra Catalina – Solicitud de apoyo al 
Latin America Optics and Photonics Conference – 
LAOP (INS) 

 

Dictamen PNPC Se revisó el dictamen de PNPC. El dictamen fue 
aprobado consolidado por 3 años. 

Alumnos doctorado A partir de este semestre se enviará a los alumnos 
de doctorado el cuestionario de avance semestral. 

Examen de admisión La actualización del banco de reactivos debe 
recibirse en el SACC a más tardar el 9 de octubre. 

Próxima reunión SACC Martes 2 de octubre de 2018 13:00 hrs 
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